
1 Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т К С С С К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С К К К К К К К К К К 0

2 Т Т Т Т Т Т Т Т С П П П П П П П Д 7

5 6

1614 1141Всього кредитів за циклом 

професійної підготовки
6 3

4.5

90 62 46 52 20 16
104 0 80 864

8.5 6
1230 41 286 156 26

Разом 

12 1683 180 6 08 Переддипломна практика 3

14 2262.3 240 8 07 Практика на виробництві 2.3

22 34
34 10 84

3.5
150 5 56 226

Програмування 

мікроконтролерних систем
2

4.5
20 16

16 8 76120 4 36 205 Фотонні пристрої і сенсори 3

24 18
18 8 70

2.5
120 4 42 244

Елементи напівпровідникових 

пристроїв
2

28 26
10 86

3
150 5 54 28 264 Наноматеріали 1

36 18
18 10 86

3
150 5 54 362 Фізика напівпровідників 1

26 18
18 8 68

2.5
120 4 44 26

8

2. Цикл професійної підготовки 

1 Елементи сучасної астрофізики 1

11 726
Всього кредитів за циклом 

загальної підготовки
3 4

8.5

56 52 16 52 46 22
80 0 52 484

6 4
780 26 244 118 46

Всього годин за циклом 

загальної підготовки

3

24
6 6090 3 24 247

Магістерський семінар 

(тематика затверджується на 

навчальний рік)

3

26 28
28 10 86

3
150 5 54 266

Автоматизовані системи збору 

даних
1

16 28
28 8 68

2.5
120 4 44 165

Технології дистанційного 

навчання
2

12 24
24 8 76

2
120 4 36 124

Прикладні комп'ютерні 

програми
1

5.5

22 22
10 96150 5 44 22 223

Проблеми сучасної фізики та 

організація наукових досліджень 

в галузі

3

24
6 60

1.5
90 3 24 242

Наукова комунікація іноземною 

мовою
2

18
4 38

1
60 2 18 18

21 22

1. Цикл загальної підготовки 
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3. Цикл вибіркових дисциплін

1 Вибіркова дисципліна 1. 1 150


